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DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Fabricacion de Micro y Nanodispositivos

Justificacion

El desarrollo de micro y nanodispositivos necesita de procesos de fabricacion
confiables con diferentes materiales como silicio, grafeno, metales y nanotubos de
carbono, entre otros. Para que los micro y nanodispositivos puedan terminar en
productos comerciales es fundamental desarrollar procesos de fabricacién con
ambientes controlados. Estos procesos de fabricacion incluyen micro
/nanocompuestos y micro/nanomateriales cuyas propiedades fisicas y mecanicas
son diferentes con respecto a estructuras macroscopicas. Estas propiedades deben
ser determinadas con micro y nanoestructuras de prueba y sistemas de censado.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Conocer los principales procesos de fabricacion de las estructuras de micro y
nanodispositivos considerando materiales de silicio, grafeno, nanotubos de carbono
y polimeros.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Fundamentos de microfabricacion

Objetivos particulares
Revisar los principales procesos de fabricacion de microdispositivos.
Temas
» Introduccion de procesos basicos de microfabricaciéon
= Litografia o Técnicas de grabado
= Micromaquinado superficial
= Micromaquinado de volumen
= LIGA

UNIDAD 2
Técnicas no litograficas para nanoestructuras

Objetivos particulares
Conocer las principales técnicas no-litograficas para nanoestructuras de superficies
y peliculas delgadas




Temas
2.1 Introduccion de técnicas no-litograficas
2.2 Nanoestructuras
2.3 Auto-ensamble de nanoestructuras
2.4 Nanoestructuras inducidas por campo eléctrico
2.5 Nanoestructuras inducidas por laser
2.5 Mecanismos de crecimiento solido-liquido-vapor

UNIDAD 3
Procesos de nanomaquinado

Objetivos particulares
Aprender las principales etapas de los procesos de nanomaquinado.
Temas

3.1 Introduccién de hanomaquinado

3.2 Base tedrica de nanomaquinado

3.3 Procesos de fabricacién de nanomaquinado
3.4 comparacién de micro y nanomaquinado

UNIDAD 4
Aplicaciones de micro y nanoestructuras

Objetivos particulares
Identificar aplicaciones de micro y nanoestructuras fabricadas con diferentes
procesos de fabricacion

Temas

4.1 Micro y nanocanales

4.2 Micro y nanobombas

4.3 Micro y nanovalvulas

4.4 Micro y nanorobots

4.5 Micro y nanomecanismos

TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS

El desarrollo de esta experiencia educativa se realizard bajo un esquema de
revision de los fundamentos tedricos en clases presenciales, investigacion
documental en sesiones no presenciales y la realizacibn de proyectos de
investigacion de procesos de fabricacién de micro y nanodispositivos.

EQUIPO NECESARIO

* Proyector de video

» Pizarrén

» Base de datos de articulos de investigacion.

= Software de layout de micro y nhanodispositivos
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REFERENCIAS ELECTRONICAS Ultima fecha de acceso:)

https://leelab.engineering.osu.edu/micro-nanomachining (11febrero2017)
https://www.ralspace.stfc.ac.uk/Pages/CNC-Nano-Machining.aspx (11febrero
2017) http://namis.iis.u-tokyo.ac.jp/core-partners/c10 (11febrero2017)
https://www.fei.com/Materials-Science/NanoDevices/ (11febrero2017)
http://www.nanogune.eu/nanodevices (11febrero2017)
http://www.rug.nl/research/zernike/physics-of-nanodevices/ (11 febrero 2017)

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACION
SUMATIVA
Aspecto a Evaluar Forma (.j,e Evidencia Porcentaje
Evaluacion
Examen final Instrumen_tg de Solucién del 30 %
evaluacion examen
Proyecto final Instrumen_tg de Reporte del 30 %
evaluacion proyecto
Investigacion documental Instrumen_t(? de Reporte c_IeI 20 %
evaluacion manuscrito
Reporte de
Practicas y problemas Instrumen_tg de solyc!on de 20 %
evaluacion practicas y
problemas
Total 100 %
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